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別紙１（機械装置目録） 

 

１ 株式会社ヒラノテクシードがコーロン インダストリー インコーポレイテッ

ドに対して販売した機械装置 製番５７１９号 

２ 株式会社ヒラノテクシードがコーロン インダストリー インコーポレイテッ

ドに対して販売した機械装置 製番５２２９号 

３ 株式会社ヒラノテクシードがエスケーシー カンパニー リミテッドに対して

販売した機械装置 製番５８１３号 

４ 株式会社ヒラノテクシードがエスケーシー カンパニー リミテッドに対して

販売した機械装置 製番５９１４号 
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別紙２（製品目録） 

 

GL70 25 μm 

IF70 10 μm 

IF70 12.5 μm 

IF70 25 μm 

IF70 50 μm 

IF70 75 μm 

IN30 50 μm (別名 LH 50 μm) 

IN30 75 μm (別名 LH 75 μm) 

IN70 19 μm (別名 LV70 19 μm, LV 19 μm又はLV75 25 μm) 

IN70 25 μm (別名 LV70 25 μm, LV 25 μm又はLV100 25 μm) 

IN70 50 μm (別名  LV70 50 μm, LV 50 μm又はLV200 50 μm) 

IN70 75 μm (別名 LV70 75 μm, LV 75 μm又はLV300 75 μm) 

LH 50 μm (別名 IN30 50 μm) 

LH 75 μm (別名 IN30 75 μm) 

LN 12.5 μm 

LN 25 μm 

LN 50 μm 

LN70 12.5 μm 

LN70 25 μm 

LS 12.5 μm 

LS 25 μm 

LS 50 μm 

LV 25 μm (別名 LV70 25 μm, LV100 25 μm又はIN70 25 μm) 

LV 50 μm (別名 LV70 50 μm, LV200 50 μm又はIN70 50 μm) 
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LV 75 μm (別名 LV70 75 μm, LV300 75 μm又はIN70 75 μm) 

LV70 25 μm (別名 LV 25 μm, LV100 25 μm又はIN70 25 μm) 

LV70 50 μm (別名 LV 50 μm, LV200 50 μm又はIN70 50 μm) 
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別紙３（特許権目録） 

 

１ 日本国特許第２６９６２４４号 

  出願日    平成元年（１９８９年）３月１４日（特願平元－０６２８３

８） 

  登録日    平成９年（１９９７年）９月１９日 

 

２ アメリカ合衆国特許第５０７５０６４号 

  出願日    平成２年（１９９０年）３月１４日 

  優先日       平成元年（１９８９年）３月１４日 

  特許発行日  平成３年（１９９１年）１２月２４日 
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別紙４省略 


